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Noticias da P6s-Graduacao

1. Publicacdo do edital para o processo seletivo aluno regular 2° semestre de 2023.

Foi publicado o edital do Processo Seletivo Aluno Regular do PPGECM para o 2° Semestre de 2023.
O periodo de inscricdo teve inicio no dia 02 de maio e vai até o dia 02 de junho de 2023. O PPGECM
oferece 15 vagas para o mestrado e 10 vagas para o doutorado.

Para mais informago0es acessar https://ppg.ecm.unifesp.br/processos-seletivos/aluno-reqular.

2. Prémio CAPES de tese — Edigao 2023

A Coordenagdo recebeu trés inscricoes. A tese selecionada pela comissao interna para concorrer ao
prémio foi “Producdo de carvao ativado a partir de lignina kraft utilizando pirdlise por micro-ondas” de
autoria da egressa Tayra Rodrigues Brazil, supervisionada pela Profa. Dra. Mirabel Cerqueira Rezende.
Desejamos Boa Sorte na préxima fase!

3. Rematricula da Pré-Reitoria de P6s-Graduagdo e Pesquisa (ProPGPq) — 1° semestre de 2023

As rematriculas extemporaneas dos discentes do PPGECM foram aprovadas na reunido da Camara de
P6s-Graduagdo e Pesquisa (CaPGPq) de S3do José dos Campos, realizada no dia 18 de abril. Compete a
CaPGPq encaminhar as aprovagoes e solicitar homologag¢ao da ProPGPq.

4. Exame de Proficiéncia em inglés (1° semestre de 2023): Inscri¢cdes de 22 a 26 de maio

O exame sera realizado nas unidades de S3o José dos Campos e Diadema entre 05 e 09 de junho. Para
realizar a inscricdo, o candidato deve preencher o formuldrio e envia-lo para a Secretaria de Pés-

Graduacgdo, disponivel em https://www.unifesp.br/campus/sjc/documentos-secpos/especificos.html.
PROXIMA DEFESA

01/06 as Doutorado: Study of The Ti-V-Cr-Nb High-Entropy Alloy Discente: Jie-Yi Yao
08:00h  Systems in Microstructure Structures, Corrosion Orientadora: Dra. Katia Regina
Behavior, and Hydrogen Storage Properties. Cardoso
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